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РОЗКЛАД
настановчої сесії   для студентів заочної форми навчання КІ СумДУ

8 семестр 2018-2019 н.р. 

	Дата
	ЕПз-51к
	Ауд
	ТМз-51к
	Ауд

	02.02.2019
Субота
	10.00 Мікропроцесорна техніка
(8 год. лекцій)

Столярчук Ю.В.
	
	09.50 Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах
(8 год. лекцій)

Некрасов С.С.
	

	     03.02.2019
Неділя
	09.00 Технологія тонких плівок

(8 год. лекцій)

Гричановська Т.М.
	
	08.15 Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах
(4 год. лекцій, 4 год. практика) 

Некрасов С.С.
	

	    04.02.2019
Понеділок
	12.50 Мікропроцесорна техніка

(4 год. практика, 4 год. лабораторних) 

Столярчук Ю.В.
	
	09.50 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
(10 год. лекцій)

Нешта А.О.
	

	05.02.2019
Вівторок
	13.00 Технологія тонких плівок

(4 год. практика, 4 год. лабораторних) 

Гричановська Т.М.
	
	08.15 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

(10 год. лекцій)

Нешта А.О.
	

	   06.02.2019
Середа
	11.50 Технологія тонких плівок

(4 год. лабораторних) 

Гричановська Т.М.
	
	08.15Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

(8 год. лекцій)

Нешта А.О.
	

	
	14.10 Електронні процеси в тонких шарах

(4 год. лекцій)

Гричановська Т.М.
	
	
	

	07.02.2019
Четвер
	11.50 Мікропроцесорна техніка

(4 год. лекцій, 4 год. практика) 

Столярчук Ю.В.


	
	08.15 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

(8 год. практика)

Нешта А.О.
	

	08.02.2019
п’ятниця
	09.00 Електронні процеси в тонких шарах

(8 год. лекцій)

Гричановська Т.М.
	
	08.15 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

(8 год. практика)

Нешта А.О.
	

	09.02.2019
Субота
	
	
	09.50 Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах
(8 год. практика) 

Некрасов С.С.
	

	    10.02.2019
Неділя
	09.00 Електронні процеси в тонких шарах
(8 год. практика)

Гричановська Т.М.
	
	08.15 Програмне забезпечення механічної обробки в технологічних системах
(8 год. лабораторних) 

Некрасов С.С.
	

	  11.02.2019
Понеділок
	12.50 Мікропроцесорна техніка

(8 год. лабораторних)

Столярчук Ю.В.

	
	09.50 Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва
(4 год. лекцій, 4 год. лабораторних)

Залога О.О.
	

	12.02.2019
Вівторок
	13.00 Електронні процеси в тонких шарах
(6 год.  практика)

Гричановська Т.М.
	
	08.15 Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва

(6 год. лабораторних)

Залога О.О.
	

	
	
	
	15.00 Комп’ютерні системи автоматизованої підготовки виробництва

(2 год. лабораторних)

Залога О.О.
	

	     13.02.2019
Середа
	11.50 Контрольно-вимірювальні прилади

(8 год. лекцій)

Федчун О.І.
	
	09.50 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

(8 год. лабораторних)

Нешта А.О. 

Суми
	

	14.02.2019
 Четвер
	11.50 Контрольно-вимірювальні прилади

(8 год. практика)

Федчун О.І.
	
	08.15 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

(4 год. лабораторних)

Нешта А.О.
Суми
	

	15.02.2019
  п’ятниця
	11.50 Контрольно-вимірювальні прилади

(4 год. лекцій, 6 год. практика)

Федчун О.І.
	
	
	


Диспетчер ЦЗДФН                                 Д.С. Мирошниченко
